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介绍：本教材内容包括绪论、光滑圆柱的公差与配合、形状和位置公差及检测、表面粗糙度和测量、测量技术基础、光滑极限量规、键及花键的连接与公差、螺纹的公差配合及检测、滚动轴承的公差与配合渐开线圆柱齿轮传动精度及检测和附录。
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